Fatec NEASPAULS

- Centro
Pindamonhangaba Paula Seuza

Certificado de Participacdo

Concedido pela Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba a

Céassia Amanda Rosa da Costa

or sua presenca no curso “Mi i oni - , i i
P “Micrscopia Eletronica de Varredura - MEV”, realizado no dia 12 de novembro de

2015 com 3h30 de duracgdo. Tal programacao esteve prevista no VIl Simpdsio de Tecnologia & Il Jornada de

Iniciacao Cientifica, realizado pela Fatec Pindamonhangaba.

12 de novembro de 2015
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Prof. Dra. Cristina de Carvalho Ares Elisei
Diretora



